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MOTIVACIA A VYMEDZENIE PROBLEMU CIEL. PRACE

Jednou z nevyhod kolajovej dopravy je hlukova zataz a opotrebovanie kontaktnych telies. Tieto Cielom prace je objasnenie vplyvu aplikaCnych parametrov na treciu vykonnost tuhych

neziaduce javy je mozné zmiernit pomocou friction managementu, kde su do kontaktu kolesa a modifikatorov trenia. Pre vybrane parametre aplikacie bude nasledne hodnotena spotreba
kolajnice aplikované modifikatory trenia, ktoré mézu byt v tuhej ¢i kvapalnej forme. kompozicii a ich vplyv na impedanciu kontaktu. Sucastou prace bude tiez navrh zariadenia pre
o o vyskum spotreby a impedancie.

Prinosy technolégie: Rizika technologie: , , . .

o _ Typ prace: Vyskumne-vyvojova (40:60) Vystupy: J;, 2 X Gk
= Znizenie hluku emitovaného z kontaktu = Zvysenie impedancie kontaktu
= ZniZenie opotrebovania kontaktnych telies = Neprakticka vymena naplni ' ; .
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Vyvojova cCast prace bola zamerana na vyvoj dvoch funkCnych vzorkov: (1) Pripravok na Na overenie vplyvu aplikacnych parametrov boli vykonane casové testy a testy podla | — OLF

aplikaciu tuhych modifikatorov trenia pro tribometer MTM2, (2) Zariadenie na hodnotenie metodiky. Bolo zistene, ze Cas aplikacie aj pritlacna sila pozitivne ovplyvnuju retentivitu a
spotreby a impedancie (ICta). treciu vykonnost.
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Na zariadeni ICta prebiehali dva typy testov. (1) Testy hodinového ubytku komercnych produktov Hlavnym prinosom prace okrem kompletacie dvoch funkCnych zariadeni boli tieto oblasti:

a zakladnych plastov. Boli identifikované 3 plasty, ktoré maju potencial dalsieho pouzitia v = Navrh metodiky testovania tuhych kompozicii v ramci:
oblasti fricition managmentu. (2) Testy impedancie kontaktu pri réznej urovni napajacej = Trece] vykonnosti
frekvencie. Z vysledkov vyplynula nezavislost impedancie na napajacej frekvencii. = Spotreby

= |mpedancie kontaktu
= Qverenie pouzitelnosti plastov ako matrice modifikatorov trenia

SPOTREBA: IMPEDANCIA: = Poukazanie nutnosti rieSenia emisie tuhych Castic
5 — —— —— 50 12.2 = Qverenie bezpecnosti pouzitia tunych modifikatorov spolu s tratovymi systemami
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